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1. 件名 

令和 7年度BECKY電気設備保守点検作業 

 

2. 目的及び概要 

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という。）原子力科学

研究所の燃料サイクル安全工学研究施設（以下、「NUCEF」という。）実験棟Ｂにおいて、核燃料物質等

使用施設であるバックエンド研究施設（以下、「BECKY」という。）に設置されている試験機器等の安全

を確保するため、実験室等に設置されている建家側分電盤及び内装設備分電盤の保守点検作業を受注者

に請け負わせるための仕様について定めたものである。 

なお、建家側分電盤 1次側の保守点検作業は本作業範囲から除外する。 

 

3. 作業実施場所 

原子力機構 原子力科学研究所 BECKY 

 

4. 納期 

令和 8年 2月 27日 

 

5. 作業内容 

5.1 対象設備 

別添 1－1に示すとおり。 

5.2 作業項目及び作業内容 

(1) 計測機器の確認 

本作業で使用する計測機器は受注者が用意すること。なお、計測機器は校正されたものを使用

し、その校正データ及びトレーサビリティ（国家標準計器から校正対象機器に至るまでの校正フ

ロー）を確認できる成績書について作業開始前に原子力機構担当者の確認を受けること。 

(2) 外観点検 

 盤表面及び盤内の変形、損傷、汚損がないことを目視により確認する。 

 盤と盤との取り合いフランジ面に塗装部の剥離、錆、目立った変色が無いことを目視により

確認する。 

 盤内取り付け機器に有害な損傷、破損、変色等がないことを目視により確認する。 

 電磁接触器の接点及び接触部における溶損、摩耗等がないことを目視により確認する。

電磁接触器の接点に汚れがある場合、接点クリーナーにて清掃を行う。 

 主回路母線に有害な変色、変形、腐食等がないことを目視により確認する。 

 絶縁電線に有害な変色、被覆の損傷、断線がないことを目視により確認する。 

 接地線に有害な変形、被覆の損傷、断線がないことを目視により確認する。 

(3) 機能点検 

 盤扉の開閉動作が円滑でひっかかりが無いことを触手により確認する。 

 主要制御回路のヒューズ切れをテスター又は目視により確認する。 

(4) 締め付け確認 

 主回路圧着端子締め付けボルトにゆるみがないことをレンチ、ドライバー、触手により確認

する。 

 操作回路用圧着端子締め付けビスにゆるみ等がないことをドライバー、触手により確認する。 

 端子台への圧着締め付けビスにゆるみがないことをドライバー、触手により確認する。 

 盤内器具取り付け部にがたつき、ゆるみ等がないことを目視、触手により確認する。 
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(5) 盤内機器動作確認 

1) 配線用遮断器 

 配線用遮断器（NFB）のON、OFFが円滑に行えることを手動により確認する。 

 配線用遮断器（NFB）の過電流保護回路トリップ動作を手動にて操作し正常に動作す

ることを確認する。 

2) 電磁開閉器等 

 電磁開閉器等の開閉が円滑に行えることを手動にて確認する。 

3) サーマル 

 サーマルトリップの動作を手動により操作し、正常に動作することを確認する。 

4) 表示灯 

 表示灯が点灯することを目視により確認する。 

(6) 絶縁抵抗測定 

 建家側分電盤及び内装設備分電盤の負荷回路について、絶縁抵抗測定器により絶縁抵抗測定

を行い、日本電気協会内線規程 135節－2を満足することを確認する。商用系電源系統の負

荷回路については、その都度電源を遮断し、作業を行うものとする。 

(7) 盤内外の清掃 

 盤内、盤外及びユニットの清掃を行う。 

(8) その他 

 点検の際に確認した、部品の故障（ヒューズ切れ、ランプ切れ等）の内、作業工程に影響を

与えない範囲で対応可能なものについては、原子力機構所有の予備品と交換を行い、正常状

態に復帰すること。 

 

6. 業務に必要な資格等 

作業者は、以下に示す(1)～(3)の何れかの資格及び(4)を有していること。また、現場責任者は、作業開

始前までに(5)の認定がされていること。 

(1) 第 1種電気工事士 

(2) 第 2種電気工事士及び認定電気工事従事者 

(3) 第 1種、第 2種又は第 3種電気主任技術者 

(4) 放射線業務従事者 

(5) 作業責任者等認定制度の運用要領に基づく現場責任者認定（作業者のうち 1名以上） 

 

7. 支給品及び貸与品 

7.1 支給品（無償） 

(1) 電気、水及び圧縮空気等 

(2) 放射線防護用消耗品（ゴム手袋、布手袋、ビニールシート、紙ウエス、テープ等） 

(3) 廃棄物収納容器（カートンボックス、金属容器、ドラム缶） 

(4) その他、作業に先立つ協議によって取り決めたもの 

7.2 貸与品（無償） 

(1) 被ばく管理用測定器（体幹部線量計、PD等） 

(2) 保護具（特殊作業衣、布帽子、靴下等） 

(3) 放射線測定器（GMサーベイメータ、電離箱等） 

(4) 高所作業台（脚立等） 

(5) 一般工具（スパナ、ドライバー等） 

(6) その他、作業に先立つ協議によって取り決めたもの 
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8. 提出書類 

図書名 提出時期 部数 確認 

(1) 総括責任者届 

（原子力機構指定様式） 
作業開始前 1部 要 

(2) 作業工程表 

（詳細工程含む） 
作業開始前 1部 要 

(3) 作業実施要領書 

（ホールドポイントを明記） 
作業開始前 1部 要 

(4) 作業員の経験・知識 

（原子力機構指定様式） 
作業開始前 1部 要 

(5) 工事・作業安全チェックシート 

（原子力機構指定様式） 
作業開始前 1部 要 

(6) 工事・作業管理体制表 

（原子力機構指定様式） 
作業開始前 1部 要 

(7) 業務に必要な資格等の写し 作業開始前 1部 要 

(8) 点検使用計測器成績書 

（トレーサビリティが確認できること） 
作業開始前 1部 要 

(9) 作業日報 毎日の作業終了後 1部 要 

(10) KY・TBM実施シート 

（原子力機構指定様式） 
毎日の作業終了後 1部 要 

(11) 委任又は下請負届 

（原子力機構指定様式） 
作業開始 2週間前 1部 要 

(12) 作業報告書 作業終了後速やかに 1部 要 

(13) その他必要とするもの 必要時 必要数 適宜 

【提出場所】 

原子力機構 原子力科学研究所 研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 

 

9. 検証条件 

以下に示す事項が満足していることを検証する。 

(1) 本仕様書に基づき、全ての作業が終了していること。 

(2) 8項の所定書類が全て提出されていること。 

 

10. 検収条件 

9項に示す検証条件に合格していること。 

 

11．検査員及び監督員 

検査員 

（1）一般検査 管財担当課長 

監督員 

（1）外観点検     研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 

（2）機能点検     研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 

（3）締め付け確認   研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 

（4）盤内機器動作確認 研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 

（5）絶縁抵抗測定   研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 

（6）書類検査     研究基盤技術部 ＢＥＣＫＹ技術課 課員 
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12．適用法規・規定等 

本設備は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」）及び

「放射性同位元素等の規制に関する法律」（以下「RI規制法」）の 2重規制施設内に設置されているもの

である。従って、作業の実施にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。 

(1) 原子炉等規制法 

(2) RI規制法 

(3) 日本産業規格（JIS） 

(4) 日本電気工業会規格（JEM） 

(5) 電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

(6) 日本電気協会内線規程（JEAC） 

(7) 電気設備技術基準 

(8) 労働安全衛生法 

(9) その他関係法令及び基準等 

(10) 日本原子力研究開発機構各種所内規定（規程） 

1) 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定 

2) 原子力科学研究所放射線障害予防規程 

3) 原子力科学研究所電気工作物保安規程 

4) 原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

5) 原子力科学研究所作業責任者等認定制度の運用要領 

6) 工事・作業の安全管理基準 

7) 作業責任者等認定制度の運用要領 

8) リスクアセスメント実施要領 

9) 危険予知（KY）活動及びツールボックスミーティング（TBM）実施要領 

10) その他諸規定（規程） 

 

13．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用す

る環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」

の基準を満たしたものであること。 

 

14．品質保証 

本作業の安全性及び信頼性の向上のため、以下の方針で適切な品質保証活動を実施すること。 

(1) 品質保証活動に参画する組織、業務分担及び責任を明確にし、確実に品質保証活動を遂行すること。 

(2) 文書、資料及び品質管理記録等は、処理手順及び管理方法を明確にし、確実に保管すること。 

 

15．安全対策 

(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確

保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への

損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。こ 

れらに関して原子力機構の定めるリスクアセスメント実施要領に従ってリスクアセスメントを行い、

その内容について原子力機構の確認を得ること。 
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(2) 作業内容及び作業の安全に関しては、事前に原子力機構担当者と十分な打合せを行い、特に作業の

安全の確保に万全を期して作業を実施するものとする。なお、作業期間中の毎日の作業開始前また

は作業終了後には、作業内容、人員配置等について原子力機構担当者と打合せを行うものとする。こ

れらに関して原子力機構の定める危険予知（KY）活動及びツールボックスミーティング（TBM）実

施要領に従って所定の打合わせを行い、原子力機構の確認を得ること。 

(3) 受注者は、当該請負作業受注後、安全管理体制を構築する。安全管理体制を構築するにあたっては、

総括責任者を選任するとともに、現場責任者を選任し、更に作業等の内容規模により、作業担当課と

協議し、必要に応じて現場分任責任者を選任する。また、総括責任者は現場責任者を兼務することが

できるものとする。なお、現場責任者は作業の管理及び労働災害防止に専念させるため、原則とし

て、作業者を兼務してはならない。 

(4) 本安全管理体制に原子力機構側の安全管理体制を含め作成した「工事・作業管理体制表（原子力機構

指定様式」を作業区域の見やすい位置に掲示する。責任者等の役割は工事・作業の安全管理基準に従

うものとする。 

(5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

 

16．特記事項 

(1) 本作業は、放射線管理区域及び核物質防護区域で行うため、事前にそれぞれの入域手続きを行うこ

と。また、入域に際しては身分の確認があるため、運転免許証等の公的な身分証明書を持参するこ

と。 

(2) 本作業は第 1種管理区域内作業のため、受注者は従事者に関し放射線業務従事者の指定を行うとと

もに、原子力機構が行う保安教育を受講させること。また、作業時には管理区域内遵守事項に従う

こと。 

(3) 受注者は、作業を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成

果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または、

特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面に

より原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 

(4) 本点検の対象設備の負荷側には、施設の安全機能に関わる設備及び分析装置等の精密機器がある。

このため、受注者においては、詳細工程表において、点検日毎の電源隔離箇所及び負荷処置箇所を

明示し、事前に原子力機構担当者の確認を受ける他、作業時の電源隔離に関しては、十分な確認を

行うこと。 

(5) 仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに原子力機構担当者と協議し、解決を図

るものとする。 

(6) 本作業に係る不適合管理及び是正処置は、「原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然

防止処置要領」に従うこと。ただし、受注者が行う不適合処置や是正処置、報告等については、

BECKY技術課長が、不適合の内容や受注者の品質保証体制の整備状況に応じて、実施方法を受注

者に指示する。 

 

以 上 

 



BECKY電気設備保守点検対象 (1/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

1 (EA218 3φ3W 200V) 予備
2 (EA218 3φ3W 200V) 予備
3 (EA218 3φ3W 200V) 予備
4 (EB213 3φ3W 200V) 予備
5 (EB213 3φ3W 200V) 予備
6 (EB213 3φ3W 200V) 予備
7 (EB213 3φ3W 200V) 予備

MCCB1 制御盤主電源（200V）､盤内回路
MC1，2 TR-3小物投入孔､ﾎｯﾄ側ｼｬｯﾀｰ用ﾓｰﾀｰ
CP-1 AC操作回路電源（制御系）
CP-2 遮蔽扉DR-1用電磁ｸﾗｯﾁ電源（制御系）
CP-3 遮蔽扉DR-2用電磁ｸﾗｯﾁ電源（制御系）
CP-4 遮蔽扉DR-3用電磁ｸﾗｯﾁ電源（制御系）

1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 G-BL-22001A､ｵﾌｶﾞｽ排風機A（動力系電源）

11 (EA215 3φ3W 200V) 予備
4 共通電源(1φ100Ⅴ)
5 G-BL-22001B､ｵﾌｶﾞｽ排風機B（動力系電源）
1 共通電源(1φ100Ⅴ)

2
よう素捕集排風機A（動力、信号系電源）
G-BL-21201A
よう素捕集試験装置 排風機出口電磁弁
ｵﾌｶﾞｽ処理装置 排風機出口電磁弁
流量計G-FA-22002､G-SV-22002(制御系)

10 A系共通電源(制御系)
12 A系表示灯電源(制御系)
13 A系計器電源(制御系)

G-LP-21201表示灯電源
よう素捕集試験装置 加熱器(Ⅳ)（信号系）
よう素捕集試験装置 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀｰ(Ⅳ)（信号系）

2 G-EH-21204 加熱器(Ⅳ)（動力系）
3 G-EH-21214 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀｰ(Ⅳ)（動力系）

G-PW-21201B→ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ設備制御盤 2 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ用ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ設備ｲﾝﾌﾚｯﾄｼｰﾙ電源
G-PW-21201B→ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ電源盤 4 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ用警報盤電源

4 共通電源(1φ100Ⅴ)

5
よう素捕集排風機B（動力、信号系電源）
G-BL-21201B
よう素捕集試験装置 排風機出口電磁弁
ｵﾌｶﾞｽ処理装置　排風機出口電磁弁

14 B系共通電源(制御系)
15 B系表示灯電源(制御系)
17 B系計器電源(制御系)
1 N系制御電源
3 N系表示灯電源
4 蛍光灯&FAN用NFB
5 N系計器電源
6 N系警報電源
7 計器電源
8 G-SV-21001(213,217系統用電磁弁)

GB(C-4)警報盤 1 GB(C-4)警報用電源
ﾌｰﾄﾞ(H-4)付電源ﾎﾞｯｸｽ MCB2 ﾌｰﾄﾞ(H-3,H-4)制御系電源､(ｺﾝｾﾝﾄ)UPS用電源
ﾌｰﾄﾞ(H-19)付電源ﾎﾞｯｸｽ 2 ﾌｰﾄﾞ(H-19)制御系電源
ﾌｰﾄﾞ(H-20)電源ﾎﾞｯｸｽ MCB2 ﾌｰﾄﾞ(H-20)制御系電源､(ｺﾝｾﾝﾄ)UPS用電源

現場計装盤 G-LP-21201 表示灯電源
GB(B-6)内 加熱器(Ⅱ) G-EH-21202（信号系）
GB(B-6)内 加熱器(Ⅲ) G-EH-21203（信号系）
GB(B-6)内 加熱器(Ⅶ) G-EH-21205（信号系）
GB(B-6)内 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀ(Ⅰ) G-EH-21211（信号系）
GB(B-6)内 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀ(Ⅱ) G-EH-21212（信号系）
GB(B-6)内 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀ(Ⅲ) G-EH-21213（信号系）

3 現場計装盤 G-LP-21201 計器電源
4 現場計装盤 G-LP-21201 警報電源

GB(B-6)監視盤 2 GB(B-6) G-GB-21201警報系電源
GB(C-1)監視盤 1 GB(C-1)警報系電源
ﾌｰﾄﾞ(H-1)付電源ﾎﾞｯｸｽ 2 ﾌｰﾄﾞ(H-1) G-HD-21001制御電源
ﾌｰﾄﾞ(H-2)付電源ﾎﾞｯｸｽ 2 ﾌｰﾄﾞ(H-2) G-HO-21002制御電源

MCCB1 ｲﾝｾﾙﾓﾆﾀ盤内主電源
3 ｲﾝｾﾙﾓﾆﾀ盤内冷却FANﾕﾆｯﾄ電源
4 ｲﾝｾﾙﾓﾆﾀ盤付記録計電源

主電源 ｾﾙ監視盤主電源､ｸﾞﾗﾌｨｯｸ表示回路､盤内照明
操作回路 ｾﾙ監視盤ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ計器
ITV回路 ｾﾙ監視盤付ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗ及びﾓﾆﾀ,ｶﾒﾗ用電源

集音ﾏｲｸ回路 集音ﾏｲｸ設備及び録音用ｶｾｯﾄﾚｺｰﾀﾞ電源
1(C) 化学ｾﾙ ﾐｷｻｾﾄﾗ切断装置(未設置)

MCB1 主電源(200V) 盤内回路
MC1,2 SP-1ｼｬｯﾀｰ
CP-1 AC操作回路電源(100V)
CP-2 DC操作回路電源（24V）(制御系)
CP-3 ｾﾙ外ｼｬｯﾀｰﾌﾞﾚｰｷ回路（DC）(制御系)
MCB1 主電源(200V) 盤内回路
MC1,2 TP-2ｼｬｯﾀｰ
CP-1 AC操作回路電源(100V)
CP-2 DC操作回路電源（24V）(制御系)
NFB1 受入セル 油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ,ﾓｰﾀｰ類電源
MC1 制御回路電源
CP 制御盤内ｺﾝｾﾝﾄ
KS1 ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ,操作系電源

7(C) HP-PC
8(C) G-DH-21003 DDCS用ｶﾗｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ
9(C) ｺﾝｾﾝﾄ№9
10(C) ｺﾝｾﾝﾄ№11
11(C) 遮蔽窓WD-7付 C/Rﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ用ｺﾝｾﾝﾄ電源
12(C) 遮蔽窓WD-5,6付 C/Rﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ用ｺﾝｾﾝﾄ電源
13(C) ｾﾙ内中継ﾎﾞｯｸｽA電源(200V)
14(C) ｾﾙ内中継ﾎﾞｯｸｽＡ電源(100V)
15(C) ｾﾙ内中継ﾎﾞｯｸｽＢ電源(100V)
16(C) ｾﾙ内中継ﾎﾞｯｸｽＣ電源(100V)
17(C) ｺﾝｾﾝﾄ№8
18(C) 操作室 ｾﾙ通信設備主装置盤（点検対象外） 主電源 操作室 有線通話装置（ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ､ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄ） ｾﾙ通信設備
19(C) 操作室 遮蔽窓WD-3,4付 C/Rﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ用ｺﾝｾﾝﾄ電源
20(C) 操作室 ﾐｷｻｾﾄﾗ切断装置制御盤（点検対象外） 2 操作室 ﾐｷｻｾﾄﾗ切断装置（未設置）

操作室

操作室

操作室

操作室

ｾﾙ間ﾎﾟｰﾄTP-2制御盤

3（C) 操作室
受入ｾﾙ燃料缶取扱装置　制御盤
（点検対象外）

33（EAB)

ｲﾝｾﾙﾓﾆﾀ盤（点検対象外）

ｾﾙ監視盤

実験盤Ea-2a(3)

2（C) 操作室

ｾﾙ間ﾎﾟｰﾄSP-1制御盤

24（EAB)

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ
上部

G-LP-21201
2

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

実験室(Ⅳ) 実験室(Ⅳ)

操作室

群分離試験設備
監視制御盤 G-H-21001

再処理ﾌﾟﾛｾｽ試験設備 監視制御盤
G-H-21001

23(EAB)
実験室(Ⅳ) 実験室(Ⅳ)

実験室(Ⅴ) 実験室(Ⅴ)

G-PW-21201B

ｾﾙ上部

20(EB) 操作室

G-PW-21202
槽排気処理ｴﾘｱ

再処理ﾌﾟﾛｾｽ試験設備 監視制御盤
G-H-21001 (CVCFあり)

16

操作室

22(EAB)

16(EA)

操作室

G-PW-21202

再処理ﾌﾟﾛｾｽ試験設備 監視制御盤
G-H-21001(CVCFあり)

11

操作室

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ
上部

G-LP-21201 5
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

9 (EA215 3φ3W 200V) 操作室
G-PW-22001
ｵﾌｶﾞｽ排風機A､動力系電源

槽排気処理ｴﾘｱ

12 (EB212 3φ3W 200V) 操作室
G-PW-22001
ｵﾌｶﾞｽ排風機B､動力系電源

槽排気処理ｴﾘｱ

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

操作室

DB12

8 (EA215 3φ3W 200V) 操作室
遮蔽扉、小物投入口及び気密扉制御盤
（気密扉切替盤にて電源系統をEa-1c(20)NFB-
1(C)に切替可能）

操作室及びﾌﾟﾛｾｽｾﾙ

槽排気処理ｴﾘｱ

槽排気処理ｴﾘｱ

操作室

操作室

操作室



BECKY電気設備保守点検対象 (2/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

MCB1 主電源(200V) 盤内回路
MC1,2 ｼｬｯﾀｰ
MC3,4 ｼｬｯﾀｰ
MC5 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ
CP-1 AC操作回路電源
CP-2 DC操作回路電源(制御系)
CP-3 排気ﾊﾞﾙﾌﾞ電源(制御系)
CP-4 給気ﾊﾞﾙﾌﾞ電源(制御系)

MCCB1 制御盤主電源（200V）
CP-1 AC操作回路電源
CP-2 遮蔽扉DR-1用電磁ｸﾗｯﾁ電源
CP-3 遮蔽扉DR-2用電磁ｸﾗｯﾁ電源
CP-4 遮蔽扉DR-3用電磁ｸﾗｯﾁ電源

3(C) 操作室 J/BOX ― 操作室 ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ制御盤 MCB
9(C) ｺﾝｾﾝﾄ№9
10(C) 遮蔽窓WD-1,2付 C/Rﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ用ｺﾝｾﾝﾄ電源

― 受入セル 受入ｾﾙ内ﾊﾟﾜｰﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ電源
― ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内ﾊﾟﾜｰﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ電源

14(C) 操作室 無線通話装置親機（点検対象外） ― 操作室 無線通話装置 ｾﾙ通信設備
15(C) 操作室 ｺﾝｾﾝﾄ№8

受入ｾﾙ,化学ｾﾙ　ﾅﾄﾘｳﾑ灯電源
受入ｾﾙA～H、化学ｾﾙI～L　（〇付）
ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ　ﾅﾄﾘｳﾑ灯電源
ﾌﾟﾛｾｽｾﾙA～P　（♢付）
受入ｾﾙ,ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ,化学ｾﾙ　水銀灯電源
受入ｾﾙA,B,ﾌﾟﾛｾｽｾﾙC,D,E,化学ｾﾙF　（□付）
受入ｾﾙ,ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ,化学ｾﾙ　ﾊﾛｹﾞﾝ灯電源
受入ｾﾙa,b,ﾌﾟﾛｾｽｾﾙc,d,e,化学ｾﾙf　（〇付）

6(EB) ｾﾙ内照明用ｽｲｯﾁ電源
ELB1 盤内回路

1 操作回路(制御系)
2 巻上
3 横行（ﾄﾛﾘ）
4 走行

CP 電源表示回転灯
ELB1 盤内回路

1 操作回路(制御系)
2 巻上
3 横行（ﾄﾛﾘ）
4 走行

CP 電源表示回転灯
ELB1 盤内回路

1 操作回路(制御系)
2 巻上
3 横行（ﾄﾛﾘ）
4 走行

CP 電源表示回転灯
2(C) 操作室 操作室天井ｸﾚｰﾝ(１+0.5T)

1 動力分電盤 G-PW-24001 主幹 盤内回路
3 G-X-24103 超純水製造装置(200V)
4 動力分電盤G-PW-24001左外面下方ｺﾝｾﾝﾄ
6 ﾌｰﾄﾞ（H-10）G-HO-24102 試料焼付用加熱器

5､7､8､9､10 ﾌｰﾄﾞ(H-7､8､9､10､11)操作盤電源､ｺﾝｾﾝﾄ､照明
11､12､13､14 GB(B-1､B-2､B-3､B-4) 操作盤電源､ｺﾝｾﾝﾄ､照明

1 化学ｾﾙ動力分電盤 盤内回路(ｽﾄﾛｰｸｺﾝﾄﾛｰﾗ)
4､5 移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅰ)(Ⅱ)(ｽﾄﾛｰｸｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
6 冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-24203(ｽﾄﾛｰｸｺﾝﾄﾛｰﾗあり)

7,8､9 ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄG-EH-24201～24203
10 遠心分離器G-X-24206(機器)
11 電子天秤 G-A-24101(機器)
12 化学ｾﾙ予備ｺﾝｾﾝﾄ
13 冷却水製造装置 G-X-24207(機器)
14 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ試料線量率測定装置 G-A-24203(機器)
15 盤内ｺﾝｾﾝﾄ
1 共通電源(1φ100Ⅴ)
4 加熱器(Ⅰ) G-EH-21201

3､5､6 GB(B-6)内 加熱器(Ⅱ)（Ⅲ）（Ⅶ）
7､8､9 GB(B-6)内 吸着ｶﾗﾑﾋｰﾀｰ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

2 G-LP-21201 NFB1→よう素捕集試験用電磁弁
1 抽出器(Ⅲ)A攪拌機
2 抽出器(Ⅲ)B攪拌機
3 よう素捕集 洗浄塔循環液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ
1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 高ﾚﾍﾞﾙ蒸発缶供給ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
3 U･Np装荷溶媒供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21361
4 抽出器(Ⅰ)A攪拌機 G-MS-21301A
5 抽出器(Ⅰ)B攪拌機 G-MS-21301B
6 抽出器(Ⅱ)攪拌機 G-MS-21341
1 共通電源(1φ100Ⅴ)

2､3 硝酸供給ﾎﾟﾝﾌﾟ　(Ⅰ)G-P-17222、(Ⅱ)G-P-17223
4 N2H4供給ﾎﾟﾝﾌﾟ
5 亜硝酸供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17226
6 溶媒洗浄液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17227
7 希釈剤供給ﾎﾟﾝﾌﾟA G-P-17228
8 希釈剤供給ﾎﾟﾝﾌﾟB G-P-17229
9 保冷器（ｺﾝｾﾝﾄ接続中） G-X-17201

1､2､3 試薬調整ﾋｰﾀA,B,C　(G-EH-17223,17224,17227)
4 NO2ｶﾞｽ供給ﾕﾆｯﾄ電源G-X-17221

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内

G-PW-21301A

5(C) 試薬供給室(B)
G-PW-17201A

試薬供給室(B)

G-PW-17201B

操作室

実験室(Ⅲ)

2(C) 操作室 化学ｾﾙ動力分電盤G-PW-24003 操作室

東側廊下 DB11

3(C)

1(C) 実験室(Ⅲ) 動力分電盤 G-PW-24001(動力電源)

4(C) 試薬供給室(B)

G-PW-21301B

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ
上部

G-PW-21201A

操作室

ｲﾝｾﾙｸﾚｰﾝ電源盤(NFB-1 受入ｾﾙ用) ⇒

(試薬供給室(B) 受入ｾﾙ用ｸﾚｰﾝ制御盤)
（点検対象外）

受入ｾﾙ

ｲﾝｾﾙｸﾚｰﾝ電源盤(NFB-2 ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ用) ⇒

(試薬供給室(B) ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ用ｸﾚｰﾝ制御盤)
（点検対象外）

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ

ｲﾝｾﾙｸﾚｰﾝ電源盤(NFB-3 化学ｾﾙ用) ⇒

(試薬供給室(B) 化学ｾﾙ用ｸﾚｰﾝ制御盤)
（点検対象外）

化学ｾﾙ

ｾﾙ照明盤

1(C)

受入ｾﾙ,
ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ,
化学ｾﾙ

2(C)

3(C)

5(EB)

実験盤Ea-1c(20)

1(C)

操作室 ｾﾙ間ﾎﾟｰﾄTP-1制御盤

11(C) 操作室 ﾊﾟﾜｰﾏﾆﾌﾟﾚｰﾀ制御盤（点検対象外）

操作室
遮蔽扉､小物投入口及び気密扉制御盤
（気密扉切替盤にて電源系統をDB12NFB-8(EA)
に切替可能）

M-12B
1(C)

操作室

操作室及びﾌﾟﾛｾｽｾﾙ

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内

操作室



BECKY電気設備保守点検対象 (3/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 (COOH)2HCOOH定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17301
3 8N,9N HNO3 4N NaOH定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17302
4 DIDPA定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17303
5 0.1N HNO3定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17304
6 4N HNO3定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17305
7 (COOH)2定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17306

MCCB-1 pH測定装置盤G-H-23301 ｺﾈｸﾀｰ
MCCB-2 ITVｶﾒﾗ、γ検出器盤 G-X-23301ｺﾝｾﾝﾄ

1 表示灯電源DC24V
(COOH)2HCOOH定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17301
8N,9N HNO3 4N NaOH定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17302
DIDPA定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17303
0.1N HNO3定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17304
4N HNO3定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17305
(COOH)2定量供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-17306

1 30%TBP供給槽攪拌機 G-AZ-17229(制御系)
2 表示灯回路　警報回路(制御系)

実験室(Ⅳ) G-PW-24002(動力電源)
1 AC100V/200V主電源　盤内回路
2 酸化炉
3 ｴｱｰﾎﾟﾝﾌﾟ
4 ｺﾝｾﾝﾄ
5 ｵﾌｶﾞｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ盤

SW GB内蛍光灯
G-PW-23001A→
操作室 監視制御盤G-H-21001内NFB2

2 ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部 群分離監視制御盤 G-SV-23001(電磁弁)

1 共通電源(1φ100Ⅴ)
3 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ G-EP-23101
4 液移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(水相用) G-P-23201
5 液移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(有機相用) G-P-23204
6 定量ﾎﾟﾝﾌﾟ(水相用) G-P-23203(ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
7 定量ﾎﾟﾝﾌﾟ(有機相用) G-P-23202(ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
8 抽出用攪拌機 G-AZ-23401(ｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
9 逆抽出用攪拌機 G-AZ-23402(ｺﾝﾄﾛｰﾗあり)
1 pH測定液移送ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-23301
2 乾燥装置 G-EH-23301
M γ線ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定装置 G-SP-21002
N 電位差自動滴定装置
P Krｶﾞｽﾓﾆﾀｰ盤 G-P-21001

14(C) 実験室(Ⅳ) G-PW-23004 → GB(C-4) ｽｲｯﾁ盤 NFB3 MCCB1 実験室(Ⅳ) GB(C-4)付ｽｲｯﾁ盤
1 回収水払出ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅰ) G-P-21722
2 回収水払出ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅱ) G-P-21723
1 共通電源(1φ100Ⅴ)
3 逆抽出済溶媒払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21670
4 抽出ﾌｨｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21131
5 ｵﾌｶﾞｽ処理装置 加熱器 G-EH-22001
6 油水分離槽払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21911
7 中高ﾚﾍﾞﾙ廃液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21914
8 希釈剤洗浄器攪拌機 G-MS-21911
9 U･Pu溶媒払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21391
1 溶解清澄試験用電磁弁 G-SV-21101（DDCSあり）
2 ｵﾌｶﾞｽ処理装置用電磁弁 G-SV-22001（DDCSあり）

3 廃液処理室(Ⅳ)－1
廃液処理装置用電磁弁 G-SV-21001（DDCSあり）
盤内名称(G-VP-21051､G-VP-21052)

4 抽出試験装置用電磁弁 G-SV-21301A（DDCSあり）
5 抽出試験装置用電磁弁 G-SV-21301B（DDCSあり）
6 廃液処理装置用電磁弁 G-SV-21901（DDCSあり）
1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 劣化溶媒払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21621
3 洗浄廃液払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21641
4 溶媒払出ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅰ) G-P-21661
5 溶媒払出ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ⅱ) G-P-21662
6 試薬調整槽B払出ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-21802
7 溶媒洗浄器攪拌機 G-MS-21641
8 電解槽ﾎﾟﾃﾝｼｮｽﾀｯﾄﾞ盤 G-LP-21002
9 洗浄塔循環液供給ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-22001

18(C) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部 NOxﾓﾆﾀ監視盤 G-SP-21201
37(C) 試薬供給室(B) G-PW-21301C 1 試薬供給室(B) 共通電源(1φ100Ⅴ)

1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 熱媒油移送ﾎﾟﾝﾌﾟ G-P-23101
3 熱媒加熱循環装置 G-EH-23101(ｻｲﾘｽﾀあり)
1 共通電源(1φ100Ⅴ)
2 30%TBP供給槽攪拌機 G-AZ-17229(動力系)

2,10 実験室(Ⅴ) GB(B-7)緊急遮断弁
2 計装用電源(GB,HD警報系電源)
12 表示灯電源(PS)

操作室 計装電源(GB,HD警報系電源)(制御系)
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部 GB(B-5) 警報計電源

3 操作室 表示灯電源
2 計装電源(GB,HD警報系電源)
17 表示灯電源

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ電源盤 4 ｾﾙ監視盤、圧力伝送器、監視盤
1(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(3φ3W200V)
5(C) 木村化工機ｺﾝｾﾝﾄ(1φ2W200V)
13(C) ｺﾝｾﾝﾄ№8(100V)

化学ｾﾙ動力分電盤G-PW-24003
2

動力分電盤G-PW-24001
実験室(Ⅲ)

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰ
ﾑ(Ⅰ）

実験盤Ea-1b(25) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ(Ⅰ)

廃液処理室
(Ⅴ)

ＤＢ13

41(C) 試薬供給室(B) G-PW-17201C 試薬供給室(B)

9(EAB)

実験室(Ⅳ) G-PW-24002
実験室(Ⅳ)

操作室

試薬供給室(B) G-PW-21601 ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ

10(EAB) 実験室(Ⅲ)

39(C) 試薬供給室(B) G-PW-23001C ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ(Ⅰ)

操作室

15(C) 試薬供給室(B) G-PW-21701

16(C) 試薬供給室(B)

G-PW-21101

G-PW-21101→ G-LP-21001

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

東側廊下 DB11

12(C) 試薬供給室(B) G-PW-23001A

G-PW-23001B

13(C) 操作室 G-PW-21001

17(C)

試薬供給室(B)
G-PW-23002 → G-H-17301 NFB

―

G-PW-23002 → G-H-17201 NFB1,2

11(C) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ
上部

GB(B-5)監視盤 G-PW-24214

東側廊下 DB11

6(C) 試薬供給室(B) G-PW-17301 試薬供給室(B)

9(C)

操作室 G-PW-23003 操作室

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

試薬供給室(B)

試薬供給室(B)

ﾌﾟﾛｾｽｾﾙ内



BECKY電気設備保守点検対象 (4/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

空気供給ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.1
空気供給ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.2

9(C) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ(Ⅱ) ｺﾝｾﾝﾄ№9
11(C) ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ準備室 ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ

1 ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝｽｰﾂNo.1,No.2用制御回路電源
2 ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝｽｰﾂNo.1冷却機電源
3 ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝｽｰﾂNo.2冷却機電源
4 ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝｽｰﾂNo.3冷却機電源
5 ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝｽｰﾂNo.3用制御回路電源

15(C) ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ準備室 ｺﾝｾﾝﾄ№8
1(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(3φ3W200V)
11(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(1φ2W200V)
3(C) 1 台車用電源及びﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ電源
14(C) 2 制御･操作系電源及びWP-1ｾﾙﾄﾞｱ操作盤電源
15(C) ｺﾝｾﾝﾄ№8
16(C) ｺﾝｾﾝﾄ№10
4(EA) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
5(EA) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
17(C） ｺﾝｾﾝﾄ№8
1(C) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ(Ⅱ) ｸﾚｰﾝ(0.5t)電源
2(C) ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ(Ⅰ) ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ(1t)電源
1(C) 実験室（Ⅲ） ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ(3φ3W200V)

1 ｾﾙ間移送用ﾓｰﾀｰ
2 操作回路電源

4(C) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
5(C) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
6(C) ｺﾝｾﾝﾄ№2(電気炉接続中)
8(C) α線測定装置
9(C) α線測定装置
11(C) ｺﾝｾﾝﾄ№9
12(C) ｺﾝｾﾝﾄ№11（α線測定装置接続）
15(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ1及び2
19(C) ｺﾝｾﾝﾄ№8
20(C) ｺﾝｾﾝﾄ№10
21(C) ｺﾝｾﾝﾄ№12(γ線測定装置接続)

2 操作主電源及び電源盤内ｺﾝｾﾝﾄ
3 ｺﾝｾﾝﾄ

蛍光灯ｽｲｯﾁ 蛍光灯
1(C) ICP-AES用電源
2(C) ICP cooling unit
3(C) 階段室(B-2号室)ｴｱｺﾝ用電源
4(C) ｼｰﾗｰ用電源(1φ3W200V)
5(C) 階段室(B-2号室)用電源

ﾌｰﾄﾞ(H-1)付電源ﾎﾞｯｸｽ ELB1 ﾌｰﾄﾞ(H-1)　ｺﾝｾﾝﾄ,照明
ﾌｰﾄﾞ(H-2)付電源ﾎﾞｯｸｽ ELB1 ﾌｰﾄﾞ(H-2)　ｺﾝｾﾝﾄ,照明

ELB1 主電源､盤内回路
S-1 蛍光灯
S-2 GB外ｺﾝｾﾝﾄ

S-3､S-4 GB内ｺﾝｾﾝﾄ
9(C) ｺﾝｾﾝﾄ№9

ELB 盤内回路
CP-1､CP-2 GB内ｺﾝｾﾝﾄ
CP-3､CP-4 照明

ELB4 GB(C-4)　ｺﾝｾﾝﾄ,照明
TS-7､8､10 ｺﾝｾﾝﾄ

TS-9 蛍光灯
ﾌｰﾄﾞ(H-3)付電源ﾎﾞｯｸｽ MCB1 ﾌｰﾄﾞ(H-3)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明
ﾌｰﾄﾞ(H-4)付電源ﾎﾞｯｸｽ MCB1 ﾌｰﾄﾞ(H-4)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明

17(C) ｺﾝｾﾝﾄ№8
18(C) ｺﾝｾﾝﾄ№10
3(Ｃ) ICP-MS用電源盤
4(ＥＡ) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
6（C） TRUﾓｼﾞｭｰﾙｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ ①②
12(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.11
13(C) TRUﾓｼﾞｭｰﾙｺﾝｾﾝﾄ①⑨
14(C) TRUﾓｼﾞｭｰﾙｺﾝｾﾝﾄ⑧
15(C) 群分離研ｺﾝｾﾝﾄ
16(C) 盤下部ｺﾝｾﾝﾄ
19(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
20(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10
21(C) TRUﾓｼﾞｭｰﾙｺﾝｾﾝﾄ②③④
22(C) TRUﾓｼﾞｭｰﾙｺﾝｾﾝﾄ⑤⑥⑦
2(C)
8(C) 実験室(Ⅴ) ﾌｰﾄﾞ(H-19)付電源ﾎﾞｯｸｽ ELB1 ｺﾝｾﾝﾄ,照明
11(C) ｼｰﾗｰ用電源
12(C)
14(C) 実験室(Ⅴ) ﾌｰﾄﾞ(H-20)付電源ﾎﾞｯｸｽ MCB1 ｺﾝｾﾝﾄ､照明
15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
3(C) NFB1 ﾓﾉﾚｰﾙ式電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(2t)電源

NFB2 操作主電源及び電源盤内ｺﾝｾﾝﾄ
NFB3 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ内ｺﾝｾﾝﾄ

蛍光灯SW
ｽｲｯﾁ

蛍光灯

ELB1 主幹　盤内回路
SW S-1 蛍光灯
SW S-2 GB外ｺﾝｾﾝﾄ

SW S-3､S-4 GB内ｺﾝｾﾝﾄ
9(C) ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ裏 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ裏 通路照明
11(C) ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ用ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ設備（点検対象外） ｾﾙ上部 空気供給ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNO.3,4用電源

NFB1 盤内回路 ﾊﾟﾄﾗｲﾄ

CS-1
ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ前室照明電源
ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ側気密扉用ﾊﾟﾄﾗｲﾄ電源

15(C) セル上部 ｺﾝｾﾝﾄNo.8

実験室(Ⅴ) 実験盤Ea-1b(27) 実験室(Ⅴ)

12(C)
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ
裏

ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ設備制御盤 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ裏

ｾﾙ上部 実験盤Ea-1c(32)

ｾﾙ上部 ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ電源盤 ｾﾙ上部
16(C)

8(C)
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ
上部

GB(B-6)監視盤 ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

16(C) 実験室(Ⅳ)
GB(C-4)付ｽｲｯﾁ盤 ｺﾝｾﾝﾄ，照明

実験室(Ⅳ) 実験盤Ea-4a(6)

8(C) 実験室(Ⅳ)
GB(C-1)監視盤

14(C) 実験室(Ⅳ) GB(C-7)付操作盤

実験室(Ⅲ) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ電源盤

実験室(Ⅳ) 実験盤Ea-2a(4)

実験室（Ⅳ）

実験室(Ⅲ) 実験盤Ea-4b(5)

22(C)

2(C) 実験室(Ⅲ) ｾﾙ間試料移送装置 操作盤（点検対象外）

ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

M-13B

ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

実験盤Ea-1b(21)

ｱｲｿﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ上部

ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 固体搬出入設備 WP-1制御盤
ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ及び操作室

実験盤Ea-3b(26)

ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ準備室

12(C) ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ準備室 冷却機制御盤（点検対象外） ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ準備室

ﾌﾛｯｸﾞﾏﾝ
準備室

実験盤Ea-1b(24)

3(C)

実験室（Ⅲ）

実験室（Ⅲ）



BECKY電気設備保守点検対象 (5/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

1(C) ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ天井ｸﾚｰﾝ 30/5tｸﾚｰﾝ
2(C) 試薬供給室(B) 動力盤M-22B NFB 試薬供給室(B) ﾓﾉﾚｰﾙﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1t
3(C) 試薬供給室(B)上部 試薬供給室B上部クレーン1t
1(C) ｴｱｺﾝ冷水電源盤（点検対象外） ｴｱｺﾝ冷水盤
2(C) ｴｱｺﾝ冷水盤（点検対象外） 空調機電源
3(C) ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾎﾞｯｸｽ用ｼｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ
9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
14(C) 精密測定室前室照明
15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
16(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10

実験盤Ea-1b(33) 15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
4(C) 試薬供給室(B) ﾋｰﾄﾄﾚｽ分電盤G-PW-17202  NO2ﾗｲﾝﾋｰﾀ

MCCB1 供給ﾎﾟﾝﾌﾟ
MCCB2 ﾎﾟﾝﾌﾟ分電盤制御系電源

6(C) 2 天秤､PC
7(C) 1 粘土計､ｺﾝｾﾝﾄ
9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
17(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8､保冷器（ｺﾝｾﾝﾄ接続中）
18(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10
1(C) 1 ICP-MS 分析計電源
3(C) 2 ICP-MS ｲｵﾝｿｰｽ電源
9(C) 3 ICP-MS ﾊﾟｿｺﾝ
8(C) 1 新型ICP-MS電源盤
10(C) 2 新型ICP-MS電源盤
4(EA) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
13(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
14(C) 2 XPS付ｺﾝｾﾝﾄ
15(C) 3 XPS電源 (100V)
16(C) 1 XPS電源 (200V)
19(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8

23 GB(A-1)用操作盤 GB内交番電極整流器（機器なし）
24 GB(A-3) ICP(MA定量分析)

5(EAB) 19 GB集中監視盤G-LP-25171
6(EAB) GB(A－8)UPS

4 GB(A-6)実験用分電盤
5 GB(A-2,A-3,A-4)用操作盤
6 GB(A-1)用操作盤 (100V)
7 遠隔分光分析装置(AC200V)

16､18 GB(A-8,A-9)用操作盤
17 GB(A-5)用操作盤　制御電源､計器電源､盤内照明

1(C) 実験室(Ⅵ)
GB(A-8) ｶﾞｽ循環精製装置
真空ﾎﾟﾝﾌﾟ電源（点検対象外）

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

3(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ
4(C) GB(A-8) ｶﾞｽ循環精製装置制御盤（点検対象外） ｶﾞｽ循環精製装置 制御回路

示差熱･熱重量同時測定装置用ｺﾝｾﾝﾄ
熱膨張率測定装置用ｺﾝｾﾝﾄ
ﾌｰﾄﾞ(H-12～16) ｷﾞｬﾗﾘﾓｰﾀｰ電源（UPS有り）
GB集中監視盤G-LP-25171 盤内照明

9 ﾌｰﾄﾞ(H-15,H-16)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
7(C) 14 熱伝導測定装置用ｺﾝｾﾝﾄ、TCW冷却機用ｺﾝｾﾝﾄ

8(C) 13
乾燥機､計量秤1,2､粉砕機1,2､分級器､pH計,pH電極
用ｺﾝｾﾝﾄ

9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
10(C) GB(A-8)制御盤
11(C) GB(A-1)横ｺﾝｾﾝﾄ
14(C) GB（A-8､9)操作盤 GB(A-8,A-9)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
15(C) 動力分電盤G-P-25171 10 ﾌｰﾄﾞ(H-12,13,14)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
17(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
18(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10
1(C) MCCB1 X線回折装置　冷却水
6(C) MCCB2 X線回折装置　X線発生
10(C) MCCB3 X線回折装置　ﾃﾞｰﾀ処理
2(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ
3(C) MCCB1 ＥＳＥＭ本体用200V電源盤､ﾊﾟｿｺﾝ用電源
13(C) MCCB2 ＥＳＥＭ用MOﾄﾞﾗｲﾌﾞ(ｺﾝｾﾝﾄ接続)
14(C) MCCB3 ＥＳＥＭ用冷却機､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
22(C) MCCB4 ＥＳＥＭ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(ｺﾝｾﾝﾄ接続)
4(EA) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
5(EA) 分析室(Ⅰ) GB用温度指示計（警報信号）
7(C) GB(A-2､A-3,A-4)用操作盤 MCB2 GB(A-2,A-3,A-4)  ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
8(C) GB(A-1)用操作盤 MCB02 ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
9(C) 動力分電盤G-P-25171 11 強度試験装置用ｺﾝｾﾝﾄ（北壁）
11(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
12(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.11
15(C) ｼｰﾗｰ(BECKY技術課)
16(C) GB(A-6､A-7)用操作盤 MCB00 GB(A-6,A-7) ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源､流量計
17(C) GB(A-5)用操作盤 MCB1 GB(A-5)　ｺﾝｾﾝﾄ,照明電源

18(C) 動力分電盤G-P-25171 12
密度測定装置､硬度測定装置及びα放射能測定
装置用ｺﾝｾﾝﾄ

19(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
20(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10
21(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.12

実験盤Ea-4b(10)

実験室(Ⅵ) G-PW-21005

実験室(Ⅵ) ＥＳＥＭ電源盤（点検対象外）

実験室(Ⅵ)

実験室(Ⅵ)

実験室(Ⅵ)

5(C) 動力分電盤 G-P-25171 8

6(C)

実験室(Ⅵ) 動力分電盤G-P-25171

実験室(Ⅵ）

DB21

3(C)

実験室(Ⅵ) 動力分電盤G-P-25171

実験室(Ⅵ)

7(C)

実験盤Ea-2a(6)

実験室(Ⅵ)

精密測定室 XPS電源盤（点検対象外）

精密測定室

精密測定室

精密測定室

精密測定室 実験盤Eb-1a(1)

精密測定室
ICP-MS電源盤（点検対象外）

試薬供給室
(B)

実験盤Ea-2a(5)

新型ICP-MS　電源盤（点検対象外）

5(C) 試薬供給室(B) 試薬供給設備ﾎﾟﾝﾌﾟ分電盤（点検対象外）

試薬供給室(B) 東側分電盤（点検対象外）

精密測定室

ﾄﾗｯｸﾛｯｸ上部

ﾄﾗｯｸﾛｯｸ上部

M-21B

実験盤Ea-1b(31)

ﾄﾗｯｸﾛｯｸ上部

試薬供給室(B)

試薬供給室(B)

試薬供給室(B)



BECKY電気設備保守点検対象 (6/6)

設置
場所

名称
NFB
NO.

設置場所 名称 NFBNO. 設置場所 名称

建家側分電盤 内装設備分電盤 接続機器

9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
4(ＥＡ) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）
11(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
19(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
20(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.10

MCCB5 中性子発生装置
MCCB6 ECT/TCTｽｷｬﾅ制御装置 ｽｷｬﾅﾓｰﾀ

ﾊﾟｯｼﾌﾞ/ｱｸﾃｨﾌﾞ制御用ﾊﾟｿｺﾝ､ECT/TCT制御用ﾊﾟｿｺﾝ
VAXｽﾃｰｼｮﾝ､A4ｶﾗｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ､ﾃﾞｰﾀ処理装置

MCCB2 ﾊﾟｯｼﾌﾞ/ｱｸﾃｨﾌﾞ計測回路 MCS類（PIA C-2000含む）
MCCB3 ECT/TCT計測回路
MCCB8 信号出力ﾘﾚｰ盤

実験室(Ⅶ)-1､2 ITVｶﾒﾗ
実験室(Ⅶ)-3 ITVｶﾒﾗ用ｺﾝﾄﾛｰﾗ､ITVｶﾒﾗ用ｶﾗｰﾓﾆﾀ

MCCB10 実験室(Ⅶ)-1 ｷｬﾆｽﾀｰ回転機構用ﾓｰﾀｰ､測定ﾊﾟｲﾙ扉開閉用ﾓｰﾀｰ
MCCB11 実験室(Ⅶ)-2 ＥＣＴ/TCTｽｷｬﾅ制御装置

1(C) ｴｱｺﾝ
9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9
15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
1(C) 実験室(Ⅶ)-1 動力盤 M-B2B NFB 実験室(Ⅶ)-1 実験室(Ⅶ)-1 ﾓﾉﾚｰﾙﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 2ｔ
2(C) 実験室(Ⅶ)-1 実験室(Ⅶ)-1 遮へい扉電源
1(Ｃ） ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（3φ3W200V）

GB(A-12)用ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ循環精製装置
GB(A-12)用ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ冷却温度ｺﾝﾄﾛｰﾙ装置

3(C) 実験室(Ⅷ) GB(A-13)制御盤 NFB01 GB(A-13)真空ﾎﾟﾝﾌﾟ
4(C) ｼｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（1φ3W200V）

NFB2 GB(A-11)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
NFB3 GB(A-12)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源

GB(A-13)制御盤 NFB4 GB(A-13)　ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
6(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.1
7(C) ｺﾝｾﾝﾄ№3
9(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.9

GB(A-13)　ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ循環精製冷却装置
GB(A-13)　冷却装置

12(C) 実験室(Ⅷ) GB(A-10)制御盤 E1 GB(A-10) ｺﾝｾﾝﾄ､照明電源
13(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.2
15(C) ｺﾝｾﾝﾄNo.8
17(ＥＡ) ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ（放管用）

SF11 GB(A-10)　制御用電源
SF12 制御盤内ｺﾝｾﾝﾄ
SF20 GB(A-11)　制御用電源
SF21 GB(A-12)　制御用電源
SF31 制御盤内ｺﾝｾﾝﾄ

GB(A-13)制御盤(CVCFあり) SF41 GB(A-13)　制御用電源

実験室(Ⅷ)

実験室(Ⅶ)-3

実験室(Ⅶ)-3

18(EA) 実験室(Ⅷ)

GB(A-10)制御盤(CVCFあり)

GB(A-11)/(A-12)制御盤（CVCFあり）

実験室(Ⅷ)
GB(A-11)/(A-12)制御盤

11(C)
実験室(Ⅷ) 実験盤Ea-3b(27)

2(C)

5(C)

MCCB1

4(C)
MCCB9

実験盤Ea-1b(12)

実験室
(Ⅶ)-３

DB01

1(C)

実験室(Ⅶ)-3 G-P-26001

M-B1B

3(C)

実験室
(Ⅶ)-２

実験盤Ea-1b(11)

実験室(Ⅶ)-2
実験盤Ea-4b(3)
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